
지   원   서 
Application

공모직위명
Name of Position

한국과학기술원 부설 나노종합팹센터 소장 
President of NNFC(National NanoFab Center)

사  진
Photograph

인  적  사  항
Personal Information

성    명
Name

주민등록번호
Resident's Registration 

No.

 [한글]                [한자]
 [Korean]             [Chinese]

 [영문]
 [English]

사진부착
Affix Photograph

(3.5cm x 4.5cm)

최근 6개월 이내
taken within the 
last six months

연    락    처
Contact Information

 [자택전화]
 [Home Phone #]

 [휴 대 폰]
 [Mobile Phone #]

 [직장전화]
 [Work Phone #]

 [전자우편]
 [E_MAIL]

 [주    소]
 [Address]

학  력  사  항
Academic Information

기 간
Term

학 교 명
Name of School

전 공
Field of Study

소재지
Location

학 위
Degree

~ 고등학교
High School

~ 대학교
University

~ 대학원
Graduate School

~ 대학원
Graduate School

최종학위 논문제목
Title of Latest Thesis

경  력  사  항
Career Information

근 무 처
Place of Employment

직 위
Position

담당업무
Assigned Job

근무기간
Term of 

Employment

퇴사사유
Reason for 
Resignation

~

~

~

~

~

~



 □ 관련분야 논문발표 등 업적
     Accomplishments on Thesis Publications

구 분
Item

제     목
T i t l e

게재년월
Publication 

Date

게재기관
Publisher

논  문
Thesis

 ※ 주요업적을 기술하되, 공간이 부족할 경우 해당 양식을 확장하여 기술(이하 동일)
      Describe major accomplishments.  Expand this format for more space. (Applies to all other items 

below)

 □ 연구기술, 포상실적 등 기타 업적
     Accomplishments on Research Technology, Awards and others

 □ 관련분야 특허․사업화 성공 등 국가발전 기여 업적
     Contributions for National Growth via Patent Generation, Successful Commercialization

of Skills in the Field of Study, and/or others

 □ 국제화 활동 사항 (국제적인 공동과제 관리, 국제 전문위원회 참여 등)
     International Activities (Management of Joint International Projects, Participation

in International Committee of Expertise, and others)

위와 같이 지원서를 제출하오며 일체 허위기재 사실이 없음을 확인합니다.

I, hereby, submit the application as stated above 
and certify that none of the information provided herein are falsified.

2007년    월    일

Date : _____/_____/2007

지 원 자 :                 (서명※)
Name of Applicant                    Sign 

 ※ 참고사항 : E-mail로 제출하는 경우에도 반드시 서명 후 제출하여 주시기 바랍니다.

한국과학기술원 총장 귀하
Attn. : President of KAIST


